






























专利名称(译) 制造有机电致发光显示板的方法

公开(公告)号 US20170033322A1 公开(公告)日 2017-02-02

申请号 US15/101285 申请日 2014-09-17

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 MATSUNAGA KAZUKI
KIKUCHI KATSUHIRO
KAWATO SHINICHI
INOUE SATOSHI
KOBAYASHI YUHKI
OCHI TAKASHI

发明人 MATSUNAGA, KAZUKI
KIKUCHI, KATSUHIRO
KAWATO, SHINICHI
INOUE, SATOSHI
KOBAYASHI, YUHKI
OCHI, TAKASHI

IPC分类号 H01L51/56 H01L27/32 H01L51/00

CPC分类号 H01L51/56 H01L51/5012 H01L27/3211 H01L51/0017

优先权 2013251276 2013-12-04 JP

其他公开文献 US9831471

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

制造有机EL显示板的方法包括以下给定顺序的步骤：通过在第一像素中
由第一发光颜色的发光材料形成膜来形成第一发光层;进行蚀刻处理，在
保留第一发光层的同时，除去在该步骤中附着于第二像素的第一发光颜
色的发光材料的薄膜;通过由与第二像素中的第一发光颜色不同的第二发
光颜色的发光材料形成膜来形成第二发光层;并且，在保留第二发光层的
同时，进行蚀刻处理以去除在该步骤中粘附到第一像素的第二发光颜色
的发光材料的薄膜。
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